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摘要(译)

提供了一种超声系统和检测通过超声探头施加到物体的压力的方法。超
声系统包括：超声数据获取单元，被配置为通过使用包括应变仪的超声
探头来获取，所述应变仪通过施加到其上的压力而应变并且具有阻尼因
子和弹性因子，对应于对象的超声数据;处理器，被配置为通过使用超声
数据生成超声图像，通过使用超声图像计算由压力引起的应变仪的应变
率，并且通过使用计算的应变率来检测压力。
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